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(57) Abstract 

The invention relates to a method for removing acid gas components from gases, the components being from the group consisting of 
CO? H 2 S COS CS 2 and mercaptans, wherein a crude gas rich in acid gas components is brought into contact with an absorbing agent in 
.' . .' , , : :j 0 v, m Amn snrat r-harur.ri with arid pas r.nmnonents is obtained. 



(57) Zusammenfassung 

Verfahren zur Entfernung saurer Gasbestandteile, aus der Gruppe bestehend aus C0 2 , H 2 S, COS, CS 2 und Mercaptanen, aus Gasen, 
bei dem in einem Absorptionsschritt ein an sauren Gasbestandteilen reiches Rohgas in Kontakt mit einem Absorptionsmittel gebracht wird, 
wodurch ein an sauren Gasbestandteilen armes Reingas und ein mit sauren Gasbestandteilen beladenes Absorptionsmittel erhalten wird, wobei 
als Absorptionsmittel ein Gemisch enthaltend a) 0,1 bis 50 Gew.-% eines oder mehrerer unsubstituierter und/oder mit OH, Ci-C 3 -Alkyl 
und/oder Ci-C 3 -Hydroxyalkyl ein- oder mehrfach am Kohlenstoff substituierter mono- oder bicyclischer Stickstoff-Heterocyclen mit 5 
bis 14 Ringatomen und pro Ring 1 oder 2 heterocyclisch gebundenen Stickstoffatomen als Komponente A, b) 1 bis 60 Gew.-% eines ein- 
und/oder mehrwertigen Alkohols als Komponente B, c) 0 bis 60 Gew.-% eines aliphatischen Aminoalkohols als Komponente C, d) 0 bis 
98,9 Gew.-% Wasser als Komponente D, e) 0 bis 35 Gew.-% K 2 C0 3 als Komponente E, wobei die Summe der Komponenten A, B, C, D 
und E 100 Gew.-% ergibt, eingesetzt wird. 
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